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Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw

Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr Semestr 1

Wymagania wstepne

Podstawy Mechatroniki

Egzamin (TAK/NIE)

NIE

Liczba punktow ECTS

3

Forma
prowadzenia zajeé

wyktad

¢wiczenia

laboratorium

projekt

seminarium

Liczba godzin
w semestrze

30

15

15




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wo1

Ma pogtebiong wiedze na temat cech i konkurencyjnosci
urzadzeh mechatronicznych. Posiada szczegdtowg wie-
dze na temat falowej natury swiatta. Dysponuje uporzad-
kowang, podbudowang teoretycznie wiedzg na temat bu-
dowy atomu, emisji spontanicznej i wymuszonej oraz
kwantowej natury Swiatta.

MiBM2_W02
MiBM2_WO06

W02

Dysponuje rozszerzong znajomoscig podstaw optyki geo-
metrycznej. Ma pogtebiong wiedze na temat zasady dzia-
tania, budowy i zastosowan Swiattowodéw. Posiada
szczegobtowg wiedze o czujnikach optycznych. Ma pogte-
biong wiedze na temat ciektych krysztatow, ich wiasnosci
i zastosowan.

MiBM2_W02
MiBM2_WO06

W03

Posiada podbudowang teoretycznie, uporzgdkowang
wiedze na temat metod opisywania dziatania ukfadéw
mechatronicznych i ich podzialu na cziony. Posiada
szczegotowg wiedze na temat rodzajow elementdéw wyko-
nawczych w uktadach mechatronicznych. Posiada podbu-
dowang teoretycznie, uporzgdkowang wiedze na temat
rodzajow elementoéw stuzgcych do obrébki i rejestraciji sy-
gnatoéw

MiBM2_W02
MiBM2_WO06

Umiejetnosci

uo1

Potrafi wyprowadzi¢ réwnania ruchu uktadu mechanicz-
nego o zadanej liczbie stopni swobody. Potrafi cyfrowo
dokonac¢ analizy sygnatéw za pomocg odpowiednich es-
tymatorow.

MiBM2_U02

uo2

Potrafi przeanalizowa¢ analogie miedzy czionami elek-
trycznymi, pneumatycznymi i mechanicznymi.

MiBM2_U02

uo3

Potrafi zdefiniowa¢ uktad mechatroniczny, rozpozna¢ go
jako obiekt modelowania i zidentyfikowaé jego elementy.
Potrafi zbudowa¢é i rozwigza¢ model matematyczny wy-
branego uktadu mechatronicznego.

MiBM2_U02

Kompetencje
spoteczne

K01

Rozumie potrzebe doksztatcania sie i podnoszenia swo-
ich kompetencji zawodowych w zakresie mechatroniki.

MiBM2_K02

K02

Ma swiadomos$¢ waznosci i rozumie aspekty oraz skutki
dziatalno$ci w obszarze techniki uzbrojenia.

MiBM2_K04




TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Produkty i wytwarzanie uktadéw mechatronicznych. Falowa i kwantowa natura swiatta.
Widmo (kolory). Interferencja i dyfrakcja. Tlumienie, rozpraszanie. Front falowy. Ele-
menty budowy atomu. Emisja spontaniczna i wymuszona. Zasada dziatania laserow.
Lasery gazowe, barwnikowe, potprzewodnikowe, na ciele statym.

Front falowy. Przyblizenie optyki geometrycznej. Propagacja swiatta — zasada Fer-
mata, odbicie, zatamanie. Soczewki , zwierciadta, pryzmaty, przestony. Uktady op-
tyczne. Przyrzady i urzgdzenia optyczne. Zjawisko polaryzacji. Polaryzatory. Dwojtom-
nos¢. Krysztaly dwojtomne. Efekty Kerra i Pockelsa i ich zastosowanie. Wiasnosci i
zastosowanie ciektych krysztatdéw. Wyswietlacze ciektokrystaliczne. Rodzaje swiatto-
wodow. Swiattowody w telekomunikaciji i uzbrojeniu. Fotodetektory, fotodiody, fotoko-
morki, fotopowielacze, fotorezystory. Czujniki $wiattowodowe. Ciato doskonale czarne.
Prawo Wiena. Pomiar temperatury. Fotodetektory termiczne, detektory podczerwieni,
kamery termowizyjne, noktowizory. Dziatanie cztonéw mechatronicznych. Cziony me-
chaniczne, elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne i elektromagnetyczne. Czujniki
pomiarowe generujgce i parametryczne. Rodzaje elementéw wykonawczych. Sitowniki
pneumatyczne i hydrauliczne. Silniki elektryczne. Materiaty mechatroniczne aktywne,
zastosowanie i poréwnanie. Wybrane konstrukcje wykorzystujgce materiaty aktywne.

éwiczenia

Wyznaczanie réwnan ruchu wybranych uktadéw mechatronicznych. Analiza sygnatéw
— estymatory oceny sygnatow. Analiza uktadéw sterowania — podstawy automatycznej
regulacji. Analiza analogii uktadéw: mechaniczno-elektryczne i mechaniczno-elek-
tryczno-pneumatyczne.

projekt

Wstepne zdefiniowanie wybranego uktadu mechatronicznego. Analiza systemu rze-
czywistego dla tego ukfadu jako catosci. Rozpoznanie postawionego zadania jako
obiektu modelowania. Sprecyzowanie granic systemu i podsystemow. ldentyfikacja
elementoéw badanego systemu. Ustalenie zaleznosci i powigzan pomiedzy elementami
w wybranym ukfadzie mechatronicznym. Sprawdzeniewnosci modelu i rozwigzania dla
zatozonego uktadu mechatronicznego

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczy¢ X)

Egzamin
ustny

Egzamin

b Kolokwium
pisemny

Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

X

wo02

W03

uo1

uo2

X | X[ X|X

uo3

K01

K02

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm'i\ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyklad Zaliczenie z ocena U.zyskanle co najmniej potowy punktoéw z kolokwium zakicze-
niowego.
. . . . Obecnosé na zajeciach. Uzyskanie co najmniej 50% punktéw
¢cwiczenia Zaliczenie z oceng : . .
z kazdego kolokwium sprawdzajgcego.




projekt Zaliczenie z oceng Ztozenie wykonanego zadania projektowego.
*) zostawi¢ tylko realizowane formy zajec

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostk
a
) w C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
30 15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. S 66 h
akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktora student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 2,6 ECTS
mickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 9 h
Liczba punktow ECTS, ktora student uzyskuje
6. w ramach samodzielnej pracy 0.4 ECTS
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 64 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
8. . . 2,6 ECTS
w ramach zajeé o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h
10, Punkty ECTS za n.10du.I N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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